
Осенний семестр 2023/2024 учебного года

Федоров Владимир Алексеевич
Расписание занятий

ПОНЕДЕЛЬНИК
14:30 — 16:05 ◪ ПР Проектная практика (11.09.2023 — 23.10.2023)  Б22-605  И-204
16:15 — 17:50 ◩ ЛАБ Автоматизированное проектирование и конструирование электронных элементов и систем 

Подгруппа 1  С21-602  И-201
◪ ЛАБ Автоматизированное проектирование и конструирование электронных элементов и систем 

Подгруппа 2  С21-602  И-201

ВТОРНИК
12:45 — 14:20 ■ ПР Практикум по основам проектирования киберфизических устройств и систем  С21-602

 И-201
14:30 — 16:05 ◩ ЛЕК Управление ядерными энергетическими установками  С19-602  И-210
16:15 — 17:50 ■ ЛЕК Автоматизация ядерных энергетических установок (05.09.2023 — 26.09.2023)  М23-604

 И-304
◩ ПР Проектная практика по электронике и автоматике киберфизических систем и установок 4 зан.
 Б23-604, Б23-614  каф.2

18:45 — 20:20 ■ ПР Аналоговая электроника и схемотехника  М22-602  ДОТ

СРЕДА
12:45 — 14:20 ■ ПР Первичные профессиональные навыки  Б22-605  И-204
16:15 — 17:50 ■ ЛАБ Технология и языки программирования  Б23-603  И-206а

ЧЕТВЕРГ
08:30 — 10:05 ◩ ЛАБ Датчики и детекторы ЯЭУ (07.09.2023 — 05.10.2023)  Б21-603  МПК-205

◪ ЛАБ Датчики и детекторы ЯЭУ (26.10.2023 — 21.12.2023)  Б21-603  МПК-205
12:45 — 14:20 ◩ ПР Проектная практика по электронике и автоматике киберфизических систем и установок

 Б22-604  И-204
14:30 — 16:05 ■ ЛАБ Технология и языки программирования  Б22-603  И-105
16:15 — 17:50 ◪ ПР Проектная практика  Б22-612  И-204

ПЯТНИЦА
08:30 — 10:05 ◪ ЛЕК Управление ядерными энергетическими установками  Б20-603  И-105
12:45 — 14:20 ◪ ЛАБ Автоматизированное проектирование электронных элементов и систем  Б21-603  И-201
14:30 — 16:05 ■ ПР Практикум по основам проектирования киберфизических устройств и систем  Б21-603

 И-201
16:15 — 17:50 ◪ ПР Проектная практика 4 зан.  Б23-605  каф.2

◪ ПР Проектная практика 4 зан.  Б23-612  И-204

СУББОТА
16:15 — 17:50 ◪ ЛЕК Автоматизированное проектирование и конструирование электронных элементов и систем;

Автоматизированное проектирование электронных элементов и систем  Б21-603, С21-602  И-105


